
长度 ± 0.025 mm

宽度 ± 0.025 mm

厚度 ± 0.025 mm

对称度 ± 0.06 mm

平整度* 正面： 0.5 µm, 
整体表面：5 µm

表面粗糙度*  Ra ≤ 0.01 µm

边缘质量  -5 µm

层偏移@ 1.5mm总厚度 < 0.15 mm

蚀刻公差 0.3mm箔 ± 50 µm

孔 + 0.05 mm / - 0.2 mm 
+蚀刻公差/ - (蚀刻公差+ 层偏移) 

材料 OFHC 铜

可能设计 开式或闭式

推荐叠阵层 4 x 0.3 mm + 1 x 0.4 mm  
(经加工后0.3 mm)

可选的层厚 (0.2 mm); 0.25 mm; 0.3 mm;  
0.4 mm; 0.5 mm; 0.6 mm

O型环座袋（标准） 0.3 mm

每个冷却器的液体流速 0.3 l / min *

进水温度 approx. 25°C

颗粒大小 < 15 µm

电导率 5-10 μS / cm 
（经过调节的旁路混床离子交换系统）




